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摘要(译)

在包括形成有窗口和用于存储超声波装置的框架和超声波传播介质的存
储部分的超声波探头中，由于温度变化等而在窗口和框架之间产生间隙
可以是抑制。超声波探头包括发射和接收超声波的超声波装置（1）;框
架（4），支撑超声波装置（1）;窗口（5），其与框架（4）连接，以包
围超声波装置（1）;和超声波传播介质，其中填充由框架（4）和窗口
（5）围绕的空间。窗口（5）包括具有使超声波通过的性质的树脂部分
（5b）和金属部分（5a），金属部分的一部分嵌入树脂部分（5b）的内
部，另一部分是暴露于树脂部分（5b）的外部。窗口（5）和框架（4）
的连接通过将暴露于树脂部分（5b）外部的金属部分（5a）的一部分与
框架（4）连接来实现。
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